
 

 

Vertical Furnace 

Model：B12-55AT (55 Liters) 

適用晶片: 6”~  8” Wafer 

晶片承載量：1~25 pc 

數位控溫精準度 : 0.1℃ 

適用溫度範圍：250~750℃ / k-Type,T/C 

Power：220V / 5800W / 50A /1Ø 

數位加熱,可自動 PID 運算 (升/降溫、恆溫) 

數位機械手臂取放片 

250~750℃ 

 自動 wafer 傳送手臂 6~8” 多片 Wafer 


